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박재언박사는 2014년 전략 영업 기술 관리 이사로 Entegris에  
입사했습니다. 현재 책무는 Korea Technology Center(KTC)에서 
Advanced Deposition Material 사업부의 기술 개발 리더로 재직 중  
입니다.

박재언박사는 이전에 삼성전자 반도체 사업부에서 수년간 다양한  
역할을 맡아 근무 후 Entegris에 join 하였습니다. 2001년에 그는  
삼성의 공정개발팀에서 근무했습니다. 2005년에는 Process 
Integration팀에 합류했으며, 2010년에 그는 SYSTEM LSI Logic 
32~14nm 공정을 위한 MEOL 팀의 리더로 근무했습니다.

박재언박사는 KAIST에서 화학 박사학위를 받았습니다. 또한, 그는 
2010년에 세계 최초로 32nm gate-first HKMG Logic 디바이스 제품의 
양산기술을 만든 개발팀의 일원이었습니다.


